
曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
notes番台 Level

キャリア科目　　Career development courses

【3Q】

Fundamental Strategy for Balancing
Career, Personality, and Lifestyle
(FSBCPL)【C】

(キャリア、パーソナリテイ、ライフスタイルのバラ
ンス戦略の基礎【C】)

月
Mon

5 - 6 LAC.M406-02

400

★ 1 Zoom GA:C0M
Zoom

Hazel　Bantolino
Gonzales
※ 笠井　直子 ほか

Hazel　Bantolino
Gonzales
※ Kasai　Naoko  et al.

技術者の倫理（修士）【C】

(Ethics of Engineers (Master Course)【C】)

月
Mon

7 - 8 LAC.M525-01

500

1 Zoom GA:C0M,C1M
Zoom

※ 岡田　惠夫
和泉　章

※ Okada　Shigeo
Izumi　Akira

修士キャリアデザイン演習【C1】

(Master's Career Design Practice【C1】)

火
Tue

3 - 4 LAC.M413-05

400

1 Zoom GA:C0M
Zoom

伊東　幸子
守島　利子 ほか

Ito　Sachiko
Morishima　Toshiko
et al.

Developing Career Adaptability for Global
Competitiveness

(国際競争力向上のためのキャリア開発)

火
Tue

5 - 6 LAC.C643

600

★ 1 Zoom GA:A0D.A2D,
A3D,P0D,P2D,

P3D
Zoom

Hazel　Bantolino
Gonzales
Ricinschi　Dan

修士キャリアデザイン演習【C2】

(Master's Career Design Practice【C2】)

火
Tue

7 - 8 LAC.M413-06

400

1 Zoom GA:C0M
Zoom

伊東　幸子
守島　利子 ほか

Ito　Sachiko
Morishima　Toshiko
et al.

博士キャリアデザイン【C】

(Doctoral Career Design【C】)

水
Wed

3 - 4 LAC.C601-03

600

1 Zoom GA:A0D,P0D
Zoom

和泉　章
※ 秋葉　重幸 ほか

Izumi　Akira  et al.

修士キャリアデザイン【C】

(Master's Career Design【C】)

水
Wed

5 - 6 LAC.M401-05

400

1 Zoom GA:C0M
Zoom

和泉　章
※ 菅野　一義 ほか

Izumi　Akira
※ Sugano　Kazuyoshi
et al.

Technical Writing【C】

(テクニカルライティング【C】)

水
Wed

5 - 6 LAC.C657-01

600

★ 1 Zoom GA:A1D,P1D
Zoom

Ricinschi　Dan
Hazel　Bantolino
Gonzales

テクノロジーマネジメント概論【C】

(Outline of Technology Management【C】)

木
Thu

3 - 4 LAC.M533-02

500

1 Zoom GA:C1M
Zoom

和泉　章

Izumi　Akira

Critical Thinking

(クリティカルシンキング)

木
Thu

5 - 6 LAC.M448

400

★ 1 Zoom GA:C1M
Zoom

Ricinschi　Dan
Hazel　Bantolino
Gonzales

修士キャリアプラン【C】

(Master's Career Plan【C】)

金
Fri

5 - 6 LAC.M402-04

400

1 Zoom GA:C0M
Zoom

赤木　泰文
※ 三條　世志博 ほか

Akagi　Hirofumi
※ Sanjo　Yoshihiro
et al.

研究と社会貢献【C】

(Social Contributions through
Research【C】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.M537-01

500

1 Zoom GA:C1M
Zoom

※ 村上　朋子
山中　浩明 ほか

※ Murakami　Tomoko
Yamanaka　Hiroaki  et
al.

ALP研修基礎【C】

(ALP Introduction【C】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A621-03

600

1 Zoom GA:A1D
Zoom

赤木　泰文
※ 小田　俊理 ほか

Akagi　Hirofumi
※ Oda　Shunri  et al.

ALP研修 I(ティーチング)【C】

(ALP Practice I (Teaching Practice)【C】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A631-03

600

1 Zoom GA:A2D A3D ZoomDas　Bhanu Pratap
大浦　弘樹 ほか

Das　Bhanu Pratap
Oura　Hiroki  et al.

ALP発展研修 V

(ALP Advanced Practice V)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A645

600

1 Zoom GA:A1D A2D
A3D
Zoom

※ 河内　宣之

キャンパス(Campus)→  　：大岡山(Ookayama)　　：すずかけ台(Suzukakedai)　　： 田町(Tamachi)O S T

①10/13：3-4時限
②10/20：1-4時限
③11/10：1-4時限
④11/24：1-4時限

①10/1  ：5-6時限
②10/8  ：5-8時限
③10/14：5-8時限
④11/24：5-6時限

①10/5 ：
5-9時限

②10/13：
5-9時限

③10/19：
5-9時限

①10/6  ：5-7時限
②10/28 ：5-8時限
③11/4   ：13:00-15:00
④11/16 ：5-8時限

赤木　泰文
※Kouchi　Noriyuki 
Akagi　Hirofum

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202028298&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007405&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007470&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007448&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202010896&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202011082&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202010854&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007512&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202017350&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007481&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202010867&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007413&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007496&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007500&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202017353&lang=JA&vid=03


曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
notes番台 Level

キャリア科目　　Career development courses

【3Q】

Strategy for Balancing Career,
Personality and Lifestyle【C】

(キャリア、パーソナリティ、ライフスタイルのバラ
ンス戦略【C】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.C603-02

600

★ 1 Zoom GA:A0D P0D
Zoom

Ricinschi　Dan
※ 市橋　靖久 ほか

Ricinschi　Dan
※ Ichihashi　Yasuhisa
et al.

修士研究インターンシップ【C】

(Master's Research Internship【C】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.M538-03

500

1 GA:C1M和泉　章

Izumi　Akira

ALP研修 II（海外研修）【C】

(ALP Practice II (Overseas Training)【C】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.A635-03

600

1 GA:A2D A3D赤木　泰文

Akagi　Hirofumi

ALP研修Ⅲ（国内研修）【C】

(Domestic Training【C】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.A639-03

600

1 GA:A2D A3D赤木　泰文

Akagi　Hirofumi

PLP研修1【C】

(PLP Practice 1【C】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.P632-03

600

1 GA:P2D P3D和泉　章

Izumi　Akira

PLP研修2【C】

(PLP Practice 2【C】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.P633-03

600

2 GA:P2D P3D和泉　章

Izumi　Akira

PLP研修4【C】

(PLP Practice 4【C】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.P634-03

600

4 GA:P2D P3D和泉　章

Izumi　Akira

リカレント教育発展研修1【C】

(Recurrent Program Advanced Practice
1【C】)

講究等
Seminar

- LAC.P661-03

600

1 P0D P1D P2D
P3D リカレント
教育発展研修
で取得できる単
位数は合計4単

位まで

和泉　章

Izumi　Akira

リカレント教育発展研修2-1【C】

(Recurrent Program Advanced Practice
2-1【C】)

講究等
Seminar

- LAC.P662-03

600

2 P0D P1D P2D
P3D リカレント
教育発展研修
で取得できる単
位数は合計4単

位まで

和泉　章

Izumi　Akira

リカレント教育発展研修3【C】

(Recurrent Program Advanced Practice
3【C】)

講究等
Seminar

- LAC.P663-03

600

3 P0D P1D P2D
P3D リカレント
教育発展研修
で取得できる単
位数は合計4単

位まで

和泉　章

Izumi　Akira

リカレント教育発展研修4【C】

(Recurrent Program Advanced Practice
4【C】)

講究等
Seminar

- LAC.P664-03

600

4 P0D P1D P2D
P3D リカレント
教育発展研修
で取得できる単
位数は合計4単

位まで

和泉　章

Izumi　Akira

リカレント教育発展研修2-2【C】

(Recurrent Program Advanced Practice
2-2【C】)

講究等
Seminar

- LAC.P665-03

600

2 P0D P1D P2D
P3D リカレント
教育発展研修
で取得できる単
位数は合計4単

位まで

和泉　章

Izumi　Akira

【4Q】

Japanese Culture and Business【D】

(日本人も気づいていない日本の文化とビジ
ネス【D】)

月
Mon

3 - 4 LAC.M405-02

400

★ 1 Zoom C0M
Zoom

※ 秋山　智紀
和泉　章

Izumi　Akira

修士キャリアデザイン演習【D1】

(Master's Career Design Practice【D1】)

火
Tue

3 - 4 LAC.M413-07

400

1 Zoom GA:C0M
Zoom

伊東　幸子
守島　利子 ほか

Ito　Sachiko
Morishima　Toshiko
et al.

科学者の倫理（修士）【D】

(Ethics of Scientists (Master Course)【D】)

火
Tue

5 - 6 LAC.M521-02

500

1 Zoom GA:C0M C1M
Zoom

赤木　泰文
※ 札野　順

Akagi　Hirofumi
※ Fudano　Jun

修士キャリアデザイン演習【D2】

(Master's Career Design Practice【D2】)

火
Tue

7 - 8 LAC.M413-08

400

1 Zoom GA:C0M
Zoom

伊東　幸子
守島　利子 ほか

Ito　Sachiko
Morishima　Toshiko
et al.

キャンパス(Campus)→  　：大岡山(Ookayama)　　：すずかけ台(Suzukakedai)　　： 田町(Tamachi)O S T

①10/ 2 ：3-4時限
②10/16：1-4時限
③11/ 6 ：5-8時限
④11/20：1-4時限

 月
Mon

1 - 2

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202011104&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202026406&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007504&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202026414&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202020648&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202020653&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202020658&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202008119&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202020670&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202008123&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202008125&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202020676&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202028296&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007471&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202011019&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202010897&lang=JA&vid=03
HP16-347Au
取り消し線

HP16-347Au
取り消し線



曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
notes番台 Level

キャリア科目　　Career development courses

【4Q】

科学者・技術者の倫理【D】

(Ethics of Scientists and Engineers【D】)

火
Tue

7 - 8 LAC.C621-02

600

1 Zoom GA:A2D A3D
P1D P3D

Zoom

赤木　泰文
※ 札野　順

Akagi　Hirofumi
※ Fudano　Jun

博士キャリアプラン【D】

(Doctoral Career Plan【D】)

水
Wed

3 - 4 LAC.C602-03

600

1 Zoom GA:A0D P0D
Zoom

赤木　泰文
※ 秋葉　重幸

Akagi　Hirofumi

Technical Writing【D】

(テクニカルライティング【D】)

水
Wed

5 - 6 LAC.C657-02

600

★ 1 Zoom GA:A1D,P1D
Zoom

Ricinschi　Dan
Hazel　Bantolino
Gonzales

グローバル企業の研究開発実践論【J】

(R&D Activities of Global companies【J】)

水
Wed

5 - 6 LAC.C663-03

600

1 Zoom GA:P1D A1D
Zoom

R&D Activities of Global companies【E】

(グローバル企業の研究開発実践論【E】)

水
Wed

7 - 8 LAC.C663-04

600

★ 1 Zoom GA:P1D A1D
Zoom

和泉　章

Izumi　Akira

知識集約型キャリア開発【D】

(Smart Business Career
Development【D】)

木
Thu

7 - 8 LAC.M511-02

500

1 Zoom GA:C1M
Zoom

和泉　章
※ 吉村　譲 ほか

Izumi　Akira
※ Yoshimura　Joe  et
al.

ALP研修基礎【D】

(ALP Introduction【D】)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A621-04

600

1 Zoom GA:A1D
Zoom

赤木　泰文
※ 小田　俊理 ほか

Akagi　Hirofumi
※ Oda　Shunri  et al.

ALP発展研修 IV

(ALP Advanced Practice IV)

集中講義
等

Intensive

- LAC.A644

600

1 Zoom GA:A1D A2D
A3D
Zoom

※ 柴田　利明　　赤木　泰文

※ Shibata　Toshi-Aki
Akagi　Hirofumi

PLP発展研修

(PLP Advanced Practice)

集中講義
等

Intensive

- LAC.P642

600

1 Zoom GA:P1D P2D
P3D
Zoom

和泉　章
※ 宮田　一雄

Izumi　Akira
※ Miyata　Kazuo

修士研究インターンシップ【D】

(Master's Research Internship【D】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.M538-04

500

1 GA:C1M和泉　章

Izumi　Akira

ALP研修 II（海外研修）【D】

(ALP Practice II (Overseas Training)【D】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.A635-04

600

1 GA:A2D A3D赤木　泰文

Akagi　Hirofumi

ALP研修Ⅲ（国内研修）【D】

(Domestic Training【D】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.A639-04

600

1 GA:A2D A3D赤木　泰文

Akagi　Hirofumi

PLP研修1【D】

(PLP Practice 1【D】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.P632-04

600

1 GA:P2D P3D和泉　章

Izumi　Akira

PLP研修2【D】

(PLP Practice 2【D】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.P633-04

600

2 GA:P2D P3D和泉　章

Izumi　Akira

PLP研修4【D】

(PLP Practice 4【D】)

インターン
シップ

Internship

- LAC.P634-04

600

4 GA:P2D P3D和泉　章

Izumi　Akira

リカレント教育発展研修1【D】

(Recurrent Program Advanced Practice
1【D】)

講究等
Seminar

- LAC.P661-04

600

1 P0D P1D P2D
P3D リカレント
教育発展研修
で取得できる単
位数は合計4単

位まで

和泉　章

Izumi　Akira

リカレント教育発展研修2-1【D】

(Recurrent Program Advanced Practice
2-1【D】)

講究等
Seminar

- LAC.P662-04

600

2 P0D P1D P2D
P3D リカレント
教育発展研修
で取得できる単
位数は合計4単

位まで

和泉　章

Izumi　Akira

リカレント教育発展研修3【D】

(Recurrent Program Advanced Practice
3【D】)

講究等
Seminar

- LAC.P663-04

600

3 P0D P1D P2D
P3D リカレント
教育発展研修
で取得できる単
位数は合計4単

位まで

和泉　章

Izumi　Akira

キャンパス(Campus)→  　：大岡山(Ookayama)　　：すずかけ台(Suzukakedai)　　： 田町(Tamachi)O S T

 月
Mon

3 - 4

①12/4  ：5-6時限
②12/8  ：5-6時限
③12/11：5-8時限
④ 1/21 ：5-8時限

①12/5
13:00-18:00

②12/18
10:00-18:20

③1/9
13:00-18:00

①12/22
3-10時限

②1/12
3-8時限

※大村  和元 ほか

※Ohmura Kazuyuki　et al.

※大村  和元 ほか和泉 章

Izumi  Akira
※Ohmura Kazuyuki  et al.

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202017352&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202011099&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007513&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202022570&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202022571&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202022508&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007497&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007509&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007519&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202026407&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202007505&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202026415&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202020649&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202020655&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202020659&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202008120&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202020671&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202008116&lang=JA&vid=03
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曜日
Day

時限
Period

科目コード No. 科目名
Course Title

単位
Credit

担当教員
Instructor

講義室
Room No.

備考
notes番台 Level

キャリア科目　　Career development courses

【4Q】

リカレント教育発展研修4【D】

(Recurrent Program Advanced Practice
4【D】)

講究等
Seminar

- LAC.P664-04

600

4 P0D P1D P2D
P3D リカレント
教育発展研修
で取得できる単
位数は合計4単

位まで

和泉　章

Izumi　Akira

リカレント教育発展研修2-2【D】

(Recurrent Program Advanced Practice
2-2【D】)

講究等
Seminar

- LAC.P665-04

600

2 P0D P1D P2D
P3D リカレント
教育発展研修
で取得できる単
位数は合計4単

位まで

和泉　章

Izumi　Akira

キャンパス(Campus)→  　：大岡山(Ookayama)　　：すずかけ台(Suzukakedai)　　： 田町(Tamachi)O S T

http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202008126&lang=JA&vid=03
http://www.ocw.titech.ac.jp/index.php?module=General&action=T0300&JWC=202020677&lang=JA&vid=03



